i - Center for Advanced Science and Technology (i CAST), NCHU
STEM and Semiconductor International Interdisciplinary Instrumental Analysis and Hand on Course
1.Objective：Scanning Electron Microscopes (FESEM), Atomic Force Microscopes (AFM), and Mass Spectrometers are indispensable analytical tools in semiconductor technology. To strengthen the practical capabilities of foreign students in the field of semiconductors, i-CAST provides a subsidy of NT$2,000 per student for hands-on core facility courses, with a certificate of completion provided. 
2. Participation：Foreign students in NCHU
3.Date： 2024/11/7-11/20, 10 people limitation for each class
4. Intership content：
	Date
	Class
	9:00〜12:00
	Break
	14:00〜17:00

	11/20
	FESEM
	FESEM introduction, demonstration
	Break
	Sample preparation, Hands-on operation

	11/13
	AFM
	AFM introduction, demonstration
	Break
	Hands-on operation, 

	11/11
	Mass
	Mass Spectrometers introduction & demonstration
	Break
	Sample preparation, Hands-on operation


5. Location：NTSC core facility lab, 1th Floor Applied Science &Technology Building 
6.Registration fee: Subsidy of NT$2,000 per student
7. Registration:
Please fill and send the form to Room 131, 1th Floor Applied Science &Technology Building
	Name
	
	Course
	

	Department
	
	Grade
	

	Phone
	
	Advisor
	

	E-mail
	


Advisor sign                    
8. Registration deadline：17:00, 2024/11/05
9. Information: Mr. Chen or Miss Chen, 04-22840502 ext 192 or 186
	儀器課程費用明細
Instrument Course Fee Details
	單價Unit Price
	數量 Number
	總金額 Total Price

	AFM
	2000NT/ Person
	10
	20000

	FESEM 
	2000NT/ Person
	10
	20000

	Mass 
	2000NT/ Person
	10
	20000

	
	
	
	


國立中興大學前瞻理工科技研究中心

STEM與半導體國際跨領域儀器分析實作課程

1. 課程目的：掃描式電子顯微鏡FESEM，原子力顯微鏡AFM，質譜儀在半導體科技中為不可或缺之分析工具，為強化中興大學就讀之外籍學生之半導體實務之能量，前瞻理工科技研究中心補助每學員經費2000元/每課程，開設儀器分析實作課程，以英文授課，並授以見習證書。

2.參加人員：中興大學就讀之外籍研究生。

3.課程時間： 113/11/7-11/20  10人為限
4.課程內容：

	日期
	課程類別
	9:00〜12:00
	午休
	14:00〜17:00

	11/20
	FESEM
	FESEM機台介紹及儀器示範操作
	午休
	樣品製備、上機實作

	11/13
	AFM
	AFM機台介紹及儀器示範操作
	午休
	樣品製備、上機實作

	11/11
	Mass
	Mass機台介紹及儀器示範操作
	午休
	樣品製備、上機實作


           本中心得視情況更動上課內容。

5.課程地點：應用科技大樓1F國科會核心實驗室
6.報名費用：補助學員經費2000元/每課程(見附表明細)
7.報名方式

     請填好下方表格至辦公室(應用科技大樓131室)報名

	姓名
	
	課別
	

	系所
	
	班/年級
	

	聯絡電話
	
	指導教授
	

	E-mail
	


                                          指導教授簽名                   
*一旦簽署視同同意將以上個人資料給予前瞻理工中心做為儀器訓練通訊所用且保密。

8.報名截止：額滿或113/11/05下午5:00截止

9.備註 

外籍研究生優先，大學部為候補

       如有問題請聯絡中心人員：陳建宇先生或陳瑩倫小姐 04-22840502#192、186
